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Abstract 



The invention relates to a device for treatment and analysis of sample gases, with at least one analyser 
and with a gas-treatment system, for example consisting of coolers-, driers, filters, pumps and valves, in 
which the sample gases flow through the gas-treatment system and are subsequently measured in the 
analyser. In order, in the case of such a device, to simplify thermostatting and obtain constant quality with 
regard to the measurement result even with fluctuating surrounding temperatures, it is proposed according 
to the invention for both the analyser (2) or the analysers and the gas-treatment system (3) to be a rrang ed 



in a thermally closed container (1) which can be internally thermostatted to a uniform temperature. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(3) Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von Probengasen 

@ Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Aufbereitung 
und Analyse von Probengasen, mit mindestens einem Analy- 
sator sowie mit einem Gasaufbereitungssystem beispiels- 
weise bestehend aus Kuhlem. Trocknern, Filtern, Pumpen 
und Ventilen, bei dem die Probengase das Gasaufberei- 
tungssystem durchlaufen und anschlieSend im Analysator 
gemessen werden. 

Urn bei einer derartigen Einrichtung die Thermostatisierung 
zu vereinfachen und bezuglich des MeSergebnisses auch bei 
schwankenden Umgebungstemperaturen konstante Qualitat 
zu erreichen, ist erfindungsgemaS vorgeschlagen, daS so- 
wohl der Analysator (2) bzw. die Analysatoren als auch das 
Gasaufbereitungssystem (3) in einem thermisch abgeschlos- 
senen BehaJtnis (1) angeordnet sind, welches im Inneren auf 
eine einheitJiche Temperatur thermostatisierbar ist. 
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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Aufberei- 
tung und Analyse von Probengasen gemaB Oberbegriff 
des Patentanspruches 1. 5 

Aufbereitungseinrichtungen fur Probengase sind viel- 
fach bekannt So ist beispielsweise in der DE- 
OS 25 28 268 eine Einrichtung beschrieben die Proben- 
gase vor Zufuhrung zum Analysengerat entfeuchtet 
Dies wird bekanntermaOen.deshalb vorgenommen, urn id 
die Analysatorcn vor Ausfall durch Kondensatanfall im 
Sensorteil zu schutzen und urn die Querempfindlichkeit 
durch Wasserdampf fur spezifische Komponenten zu 
eliminieren. Desweitercn ist in der oben genannten 
Schrift dargestellt daB die Gasaufbereitungselemente 15 
einer solchen Einrichtung ubhcherweise fiir Umge- 
bungstemperaturen be* area 45 Grad Celsius ausgelegt 
sind. Haufig werden in *olchcn McBsystcmcn mehrere 
Analysatoren, einen fur ^rdr McG^askomponente, ein- 
gesetzt. Die Analysatoren werden iibl:cherweise sepa- 20 
rat thermostatisiert. 

Nachteilig ist bci solchen bckannten Einrichtungen, 
daB die Analysatortherrno%tatis*erung aufwendig ist ■ 
Nachteiligerweise ircicn be* whw*iik.crKJcn Umge- 
bungstemperaturen Schwankungen in der Genauigkeit 25 
des AnaJysatorergebni\se\ auf. da man den eingeeichten 
Zustand, beidem sich Anaiyvator und Gasaufbereitung 
auf gleicher Temperatur befindca verlaflt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabc zugrunde, eine 
Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von Proben- 30 
gasen derart weiterzubildcn. daB mit cmfachen Mittein 
die Thermostatisierung vcretnfacht und das MeBergeb- 
nis auch bei schwankenden Umgebungstcmperaturen 
von konstanter Qualitat ist. 

Die gestellte Aufgabe wird bei eincr Einrichtung zur 35 
Aufbereitung und Analyse von Probengasen gemaB 
Oberbegriff des Patentanspruches 1 crfindungsgemaB 
durch die kennzeichnenden Mcrkmale des Patentan- 
spruches 1 geldst Weitere voneilhafte A usgestaltungen 
der Erfindung sind in den Unteranspruchcn angegeben. 40 

Durch die erfindungsgenxafle Zusammenfassung von 
Analysator und Gasaufbereitungselementen in ein ther- 
misch abgeschlossenes Behaltnis, welches insgesamt auf 
nahezu konstanter Temperatur thermostatisiert ist, wird 
nicht nur die Thermostatisierung gegenuber sonst be- 45 
kannten Losungen vereinfacht, sondcrn es ergibt sich 
eirie hohere Reproduzierbarkeit der AnaJyse auch bei 
sich andernden bzw. bei schwankenden Umgebungs- 
temperaturen. Die Erfindung basiert auf der Beobach- 
tung, daB nach Abgleich bzw. Eichung des Gerates in 50 
dem Falle Fehlmessungen auftreten, wenn die Tempera- 
tur von Gasanalysator und Gasaufbereitungssystem be- 
ziiglich der "Eichtemperatur" divergieren. 

Die bauliche Zusammenfassung der gesamten Ein- 
richtung — das heiBt Analyse sowie Aufbereitung — 55 
entkoppelt die Anordnung vollstandig von diesem Ef- 
fekt Dariiber hinaus kann die Verfugbarkeit der Ajilage 
erheblich gesteigert werden, da der Ausfall durch Tem- 
peraturbelastung der Bauteile deutlich geringer ist Man 
rechnet ungefaMir eine Ausfallratcnerhohung von Fak- 60 
tor 2 pro 10 Grad Celsius. Fur die Aufbereitungselemen- 
te bedeutet dies der Faktor 4 verminderte Ausfallquote 
beim Betrieb bei 25 Grad Celsius anstatt den ublichen 
45 Grad Celsius. 

Zudem hat eine bauliche Zusammenfassung den Vor- 65 
teil, daB beispielsweise die zur GasanaJyse notwendige 
Gesamtgerategruppe, das heiBt Aufbereitungselemente 
sowie Analysator, in einem tragbaren odcr zumindest 



ortsveranderlichen Behaltnis an verschiedenen Einsatz- 
orten unabhangig von den dort herrschenden Umge- 
bungsbedingungen einsetzbar sind. 

Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und inv 
Nachfolgenden naher beschrieben. 

Die Abbildung zeigt die prinzipielle Zusammenfas- 
sung der einzelnen Elemente. In einem als Gerate- 
schrank ausgebildeten Behaltnis 1 sind erflndungsge- 
maB Analysator 2 und Gasaufbereitungssystem 3 ange- 
ordnet Ober das Umluftthermostat 4 ist somit die Ge- 
samtanordnung aus Analysator und Gasaufbereitung 
insgesamt, das heiBt gemeinsam thermostatisierbar, so 
daB Analysator 2 und Gasaufbereitung 3 bzw. die Ein- 
zelelemente aus denen die Gasaufbereitung 3 besteht, 
aufzueinander gleicher Temperatur gehalten werden. 
Die Gasaufbereitung ist mit einem Gaseingang 6 und 
einem Gasausgang 5 versehen, um das entsprechende 
zu analysierende Gas zuzufuhren. Ober einen AblaB 7 
wird Kondensat aus der Gasaufbereitung entnommen 
und ebenfalls herausgefuhrt Der Gaseingang 6 sowie 
der Gasausgang 5 werden dabei ebenfalls von der Gas- 
aufbereitung 3 aus dem als Schrank bezeichneten Be- 
haltnis 1 herausgefuhrt Der Ajialysator 2 ist dariiber 
hinaus noch mit einer Schnittstelle 8 versehen, welche 
ebenfalls aus dem Behaltnis 1 herausgefuhrt ist und mit 
einem Computer in Verbindung bringbar ist, versehen. 
Die Kondensatabscheidung kann auBerdem uber einen 
Perma-pure-Trockner erfolgen. 

Patentanspniche 

1. Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von 
Probengasen, mit mindestens einem Analysator so- 
wie mit einem Gasaufbereitungssystem beispiels- 
weise bestehend aus Kuhlern, Trocknern, Filtern, 
Pumpen und Ventilen, bei dem die Probengase das 
Gasaufbereitungssystem durchlaufen und anschlie- 
Bend im Analysator gemessen werden, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl sowohl der Analysator (2) bzw. 
die Analysatoren als auch das Gasaufbereitungssy- 
stem (3) in einem thermisch abgeschlossenen Be- 
haltnis (1) angeordnet sind, welches im Inneren auf 
eine einheitliche Temperatur thermostatisierbar ist 

2. Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von 
Probengasen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Analysator (2) ein Mehrkompo- 
nentenanalysator ist 

3. Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von 
Probengasen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Behaltnis (1) ein thermisch 
abschlieBbarer Gerateschrank ist 

4. Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von 
Probengasen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Behaltnis (1) ein thermisch 
abgeschlossener tragbarer Geratekoffer ist 

5. Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von 
Probengasen nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Thermostatisierung des Be- 
h&ltnisses (1) uber ein Umluftthermostat (4) erfolgt 

6. Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von 
Probengasen nach einem oder mehreren der vor- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die thermostatisierte Temperatur innerhalb des Be- 
haltnisses (1) zwischen 20 Grad Celsius und 30 
Grad Celsius gewahlt ist 

7. Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von 
Probengasen nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
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daB das Behaltnis (1) aus Kunststoff besteht. 

8. Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von 
Probengasen nach einem oder mehreren der vor-, 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 

daB der Analysator (2) iiber eine aus dem Behaltnis 5 - 
(t) herausgefuhrte Schnittstelle(8) mit einem Com- 
puter^) verbindbar ist. . 

9. Einrichtung zur Aufbereitung und Analyse von 
Probengasen nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 10 
daB das Gasaufbereitungssystem (3) mit einem 
Kondensatabscheider (7) verbindbar ist welcher als 
perma-pure Trockner ausgebildet ist 
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